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	　　－




（一社）日本溶射学会研究助成ー申請書
	申請年月日：20　　年　　月　　日
	応募区分：一般研究枠　or　若手研究枠（どちらかを○）

	テーマ名
	

	研究分野
（該当するものを１つ選択）
	Ａ：溶射、コールドスプレープロセスの解明､Ｂ：溶射材料､Ｃ：評価･分析･解析､
Ｄ：シミュレーション､Ｅ：環境改善、Ｆ：その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	申請額（千円）
＊別紙、内訳書も提出
	 　　　千円
	内　訳
	備品費（　　　　　千円）、消耗品費（　　　　　千円）
旅　費（　　　　　千円）、その他（　　　　千円）、
一般管理費/間接経費（　　　　千円）

	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	E-mail
	

	申請者
氏　名
	
	生年月日
	19　　年　　月　　日
	年齢
	　　　歳

	所属機関
	
	所在地
	〒

	所属部署
	
	
	


	
	
	TEL．
	

	役　職
	
	FAX．
	

	１．研究の背景及び目的

	










	２．本研究成果の期待される波及効果

	











	３．研究実施体制（研究者／学生等）と役割負担

	








	４．研究計画・方法
※本会の全国講演大会における発表予定、本会誌への研究論文の投稿予定も記述ください。

	



















































＜書き方の注意＞
①申請用紙は２ページを厳守してください。②文字の大きさは10ポイント程度としてください。
③必要に応じて、図表などを使って簡潔明瞭に記載して下さい。
